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研究方針 

研究の方針 ナノテクを導入した熱流体工学の新展開 

走査型熱顕微鏡による半導体微小デバイスの熱的評価。 

超高感度熱量計による代謝熱計測を通じての生体診断。 

超高速熱分析による材料特性の評価。 

研究内容 

集積回路内のトランジスタなど微小デバイスの温度や熱物性値を10nm の空間分解能

で計測する技術，装置の開発を行っています。走査型顕微鏡と微細加工技術を組合わせ

ることで，基本的な計測技術の革新的飛躍が行われています。 

用  途 半導体微小デバイスの温度計測，ナノ材料の物性評価 

関連画像 

SThM の原理図 

温度計測用プローブ 微小発熱線の形状・温度分布計測 

関連特許 
微小熱分析用プローブおよび微小熱分析装置ならびに微小熱分析方法 特開2006-105935 

微小熱量測定装置および微小熱量測定方法 特許第4851831号 
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